Uniwersytet Technologi H istyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
PLAN STUDIOW NR

Nazwa kierunku studiow: Robotyka i Automatyzacja Proceséw / Robotics and automatization of processes
w zakresie:

Poziom studiow: pierwszy
Poziom kwalifikacji (PRK): 6
Profil studiow: ogolnoakademicki
Dyscypliny naukowe/artystyczne : Inzynieria Mechaniczna 80.0% Automatyka,elektronika i elektrotechnika 20,0%
Kod ISCED: 715
Forma studiow: niestacjonarne
| Tytul zawodowy nadawany absolwentom: inzynier
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A. Grupa zaje¢ podstawowych
A. Grupa zaje¢ podstawowych
1 2 1,2 90 30 60 0 0 0 0 10 152 12 15 | 30 6 15 30 6
2 [Fizyka 2 56 24 16 16 0 0 0 5 107 8 24 16 | 16 8
3 |Mechanika techniczna 3 1,2,3 80 30 40 10 0 0 0 10 141 11 10 | 16 4 10 12 3 10 12 10 4
Razem grupa zaje¢ A 226 84 116 | 26 0 0 0 25 | 400 31 25| 46| 0 0 0 0 10 49 58 | 16 | 0 0 0 17 10 12 10 0 0 0 4 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0
B Grupa zaje¢ kierunkowych - obowigzkowych
1 ar Srodowiskiem i ekologia 1 10 10 0 0 0 0 0 2 9 1 10 1
2 |Podstawy inzynierii 1 20 10 0 10 0 0 0 5 17 2 10 10 2
3 |Bezpieczenstwo pracy i ergonomia 1 10 10 0 0 0 0 0 2 9 1 10 1
4 |Elektrotechnika 1 36 16 10 10 0 0 0 5 43 4 16 | 10 ] 10 4
5 |Grafika inzynierska 1 32 16 0 16 0 0 0 5 47 4 16 16 4
6 |Nauka o materiatach 2 1,2 46 26 0 20 0 0 0 5 54 5 16 10 3 10 10 2
7 |Programowanie 1,2 52 20 0 32 0 0 0 10 53 55 10 16 3 10 16 2,5
8 |Podstawy automatyki 2 32 16 16 0 0 0 0 5 47 4 16 16 4
9 [CAD 3 42 10 0 16 16 0 0 10 42 4,5 10 16 16 4,5
10 |Systemy logistyczne przedsigbiorstw 3 32 16 16 0 0 0 0 5 47 4 16 16 4
11 |Uktady elektroniczne 3 26 10 0 16 0 0 0 5 32 3 10 16 3
12 |Mechatronika 3 32 16 0 16 0 0 0 5 68 5 16 16 5
13 |Technologie wytwarzania 4 34 52 20 0 32 0 0 0 10 85 7 10 16 3,5 10 16 3,5
14 |Podstawy metrologii 4 20 10 0 10 0 0 0 5 27 2,5 10 10 25
15 |CAD/CAE 4 26 10 0 16 0 0 0 5 32 3 10 16 3
16 _[Mikrosterowniki 4 26 10 0 16 0 0 0 5 53 4 10 16 4
17 |Projekt obliczeniowo rysunkowy 4 16 0 0 0 16 0 0 5 21 2 16 2
18 | Statystyka inzynierska 4 20 10 0 10 0 0 0 5 17 2 10 10 2
19 |Napedy elektryczne 4 26 10 0 16 0 0 0 5 32 3 10 16 3
20 |Napedy hydrauliczne i pneumatyczne 4 26 16 0 10 0 0 0 5 32 3 16 10 3
21 |Podstawy konstrukcji maszyn 4 36 16 0 20 0 0 0 5 43 4 16 20 4
22 |Maszyny technologiczne 5 20 10 0 10 0 0 0 5 17 2 10 10 2
23 | Systemy akwizycji danych 5 26 10 0 16 0 0 0 5 32 3 10 16 3
24 | Sterowniki przemystowe PLC 5 26 10 0 16 0 0 0 5 32 3 10 16 3
25 |Projekt przemystowy 5,6 32 0 0 0 32 0 0 10 84 6 16 3 16 3
26 |Projektowanie procesow technologicznych 6 26 10 0 0 16 0 0 5 32 3 10 16 3
27 |Podstawy robotyki i automatyzacji 6 36 16 0 20 0 0 0 5 43 4 16 20 4
28 |Systemy zarzadzania jakoscig produkcji 6 26 10 0 16 0 0 0 5 32 3 10 16 3
Razem grupa zaje¢ B 810 344 | 42 [344| 80 | O 0 |154)1082| 97,5 (8 | 10| 62| 0 | 0 | O [ 18 | 36 | 16 | 26| 0 | 0 | 0 | 85( 72| 16 | 74 | 16| O [ 0 [225| 82 | O [104|16| O | 0 |245] 30 | 0 | 42| 16 | O 011 [36|0|36]32) 0 [0) 13 0jJojfo0ojofo] O
C. Grupa zaje¢ kierunkowych do wyboru
1 [Druk 3D / Szybkie prototypowanie [ 4 30 10 0 o[ 2] oo s 49 4 10 20 4
2 |Dynamika maszyn / Podstawy diagnostyki maszyn | 5 26 10 0 16 0 0 0 5 53 4 10 16 4
3 | Systemy MES(Manufacturing Execution System) /Systemy wspomagajace zarzadz| 5 30 10 0 0 20 0 0 5 49 4 10 20 4
4 |Zawansowane obliczenia CAE / Techniki projektowania w systemach CAD 5 26 10 0 0 16 0 0 5 32 3 10 16 3
5 [Obrabiarki CNC / Systemy CAM 5 30 10 0 20 0 0 0 5 49 4 10 20 4
6 |Projektowanie oprzyr ia icznego / Programowanie obrabiarek CN 5 30 10 0 20 0 0 0 5 49 4 10 20 4
7 |Energochtonnos¢ i materiatochtonno$¢ produkciji / Systemy ERP 6 30 10 0 20 0 0 0 5 49 4 10 20 4
8 |Programowanie robotéw / Roboty przemystowe 6 30 10 0 20 0 0 0 5 49 4 10 20 4
9 |Zarzadzanie faricuchem dostaw / Logistyka produkcji 6 30 10 20 0 0 0 0 5 49 4 10 | 20 4
10 |Przemystowy Internet Rzeczy / Techniki uczenia maszynowego 7 30 10 o[ 2] o o[ o] 5[ 49 4 10 20
11 | Automatyczny nadzor wytwarzania / Algorytmy przetwarzania sygnatow 7 30 10 0 20 0 0 0 5 49 4 10 20
12 |Systemy SCADA / Inzynieria systemow 7 22 10 0 12 0 0 0 5 36 3 10 12
Razem grupa zaje¢ C 344 120 | 20 ( 148| 56 | O 0 | 60| 562 | 46 0(0j0]| O 0 0 0 0 0|0 0 0 0 0 0 0 0 0 10| 0 0 |20 0 4 50 | 0 | 56 | 36 0| 19| 30 |20| 40 ( O 0|12 |30 (0(f52]|0 0
D. Grupa zajec z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych
D ;. Grupa zaje¢ z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych - obowigzkowych
1_]Prawno-ekonomiczne podstawy przedsigbiorczosci | [ 2 [ 20 J2oJofloJofJoJo[s[ee] [ [ [ [ [ [ T2] [ [ [ [ T [ [ T T T T T[T T T T T 0 T T [ T T ]
D , Grupa zajec¢ z dziedzny nauk ht istycznych lub nauk spotecznych - do wyboru
1 Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych 3 15 15 0 0 0 0 0 5 22 2 15 2
Razem grupa zaje¢ D 35 35 0 0 0 0 0] 10) 60 5 [ 0 0 20| 0 0 3 15| 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 [ 0
E. Grupa zaje¢ ogél ianych
E ;. Grupa zaje¢ ogdlnouczelnianych - obowigzkowych
1_[Ochrona wtasnosci przemystowei i prawo autorskie I | 1 | 6 [ 6 ToJToJT ol ofJoJTol] 4 [057]6é6] I I I I [05] I I I I I | I I I I I I I I I I | | I I I I I I I
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E,. Grupa zaje¢ ogélnouczelnianych - do wyboru
1_[wychowanie fizyczne | | [ o TofJoJoJoJolofolofred [ [ | [ [ T [ [ T T [ [ [ T T [ [ P01 [ [ [ [ [ [0 [ [ [ T T ]
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F. Praktyka
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. Obozy / Plenery
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H. Grupa zaje¢: Przygotowanie pracy dypl ej i przyg ie do inu dyplomowego
1 |Seminarium dyplomowe 7 20 0 0 0 0 0 20 5 59 4 20
2 |Przygotowanie i Ztozenie pracy dyplomowej 7 0 0 0 0 0 0 0 [ 20| 3840 15
Razem grupa zaje¢ H 20 0 0 0 0 0 | 20] 25] 399 | 19 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 00 20
Razem A+B+C+D+E+F (ECTS)+G+H [ | [ 1501 [ 589 238]518[136] 0 [ 20 [280]2728[210,0/119] 71[62] o J o J o] 30 [105] 89 [42] o] J o[ 309743 84[16] [ o[ 30]92]15]104[36] [ o[ 30]80] o] 98] 52] [ 0] 30] 66 [20] 76 [ 32 ] ol 30[]30[o0]52]0] [20]
Liczba godzin zaje¢ dydaktycznych w semestrze 252 236 240 247 230 194 102
Liczba egzamindéw w semestrze 1 3 3 3 2 2 0
Liczba punktéw ECTS w semestrze 30 30 30 30 30 30 30




Oznaczenia:
W - wykiad, C - éwiczenia, L - laboratorium, P - projekt, S - seminarium

przedmioty do wyboru w j.polskil lub angielskim
Pozostale zajecia obowiazkowe semestr godziny CAD/ CAE sem4
1 Szkolenie BHP

1 4 danych / Data acqu Semestr dozwolony deficyt punktow ECTS po
slnych trach:
2 Szkolenie biblioteczne 1 2 poszczegolnych semestrac!
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